平成２９年１０月５日

大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議
　会員企業の皆様へ
グローバルイノベーション部会
部会長　樋口　嘉
ＡＩセミナー開催のご案内
大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議では、会員企業の中核を担う技術者の皆様を対象にしました「ＡＩセミナー」を開催致します。
半導体関連産業を取り巻くビジネス環境は、国内外含めますます競争が激しくなると予想され、勝ち残れる強い企業・事業には新たな技術を取り入れ、その分野のプロフェッショナルを目指すべきです。
ＡＩ（Deep Learning）技術は、車載カメラに搭載されるなど、最近大変注目されている技術です。その応用範囲も広く、県内の中小企業が今後の事業のあり方、新規事業を検討する際のきっかけとなる新しい技術分野です。そこで、ＡＩ（Deep Learning）とは何か、代表的なニューラルネットワークモデルの話しを中心として画像認識技術への適用事例の紹介やそれを実現するための具体的な技術手法などを通して、自社技術の新たな展開する上で押さえておかなければならない要件やアプリケーション展開のためのヒントとなるキーポイントを示して頂きます。
　本セミナーでは、基本から応用事例までを判り易く紹介します。本技術を自社内で展開する方法等も紹介していきます。新しい技術にチャレンジする大きなチャンスであり、会員企業の皆様におかれましては、ご参加をぜひ検討願います。
　ご参加を希望される場合は、添付の参加申込書に必要事項を記載の上、本メールあてご返信またはＦＡＸいただきますようお願い申し上げます。
尚、セミナー終了後、講師を囲んで「交流会」を開催します（4000円程度のご負担）。
【開催日時】平成２９年１１月６日（月） 
　　　　　　１３：３０～１６：３０　（受付１３：００～）
【開催場所】大分県産業科学技術センター　２階　第一研修室
　　　　　　〒870-1117　大分県大分市高江西1-4361-10　（TEL．097-596-7179）
【開催概要】テーマ：　「ＡＩ(Deep Learning)とその応用」
講　師：　電気通信大学大学院情報理工学研究科　総合情報学専攻

教授　　庄野　逸（しょうの　はやる）氏　
【参加対象者】ＬＳＩクラスター会員企業に所属する、該当技術者または今後の該当技術担当者
お願い※　　経営責任者の方へ本メールを回報くださるようお願い致します。
【締め切り】１０月２７日（金）
【問い合わせ先／申込先】
　　　　　　大分県LSIクラスター形成推進会議 事務局　　担当：佐藤／平沖／辛島
　
別紙２

大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議 事務局　行
FAX
　
097-596-7179　（ＦＡＸの場合、送付状は不要です）
E-mail 
oita-lsi@columbus.or.jp　

（電子メールの場合、件名を「ＡＩセミナー参加申し込み」としてください）
ＡＩセミナー（１１月６日）」　参加申込書
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※交流会　会場は別途ご連絡します。(大分市内を予定しています)
必要事項をご記入の上、本紙をＦＡＸまたは電子メールにて返送してください。
